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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA Nº 373/2023 - GR 

 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:

Rio de Janeiro, 17 de Março de 2023.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ

PORTARIA DE PESSOAL/IFRJ N° 420, DE 17 DE MARÇO DE 2023

O nomeado nos termos do DecretoREITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, 
Presidencial de 25 de maio de 2022, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o processo eletrônico nº 23828.000061/2023-96,
resolve:

Art. 1º Designar os servidores, conforme abaixo, para integrarem, a Comissão de Formatura do  Resende deste Instituto Federal de Educação,campus
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), instituída pela Portaria IFRJ n  288, de 17 de março de 2023:o

Debora de Oliveira Silva Gastao, matrícula Siape 2294954;
Francine da Cunha Souza de Lima, matrícula Siape 2412788;
Geisiane D Aurea De Brito Thomaz, matrícula Siape 2759715;
Gilson Cassiano de Goes Filho, matrícula Siape 2237266;
João Vitor Justen, matrícula Siape 1151342;
Maiara Alvim de Almeida, matrícula Siape 1889550;e
Marcelo de Oliveira Vidal, matrícula Siape 1260619;

Art. 2º A comissão terá o prazo de 02 anos de duração.

Art.3° Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura.
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